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Karta katalogowa
Orbisint CPS11D i CPS11

Elektrody pH analogowe lub w technologii
Memosens

Dla standardowych proceséw przemystowych i
gospodarki wodno-sciekowej, z odporng na
zabrudzenia diafragmg z PTFE i wbudowanym
czujnikiem temperatury (opcjonalny dla czujnikéw
analogowych)

Aplikacja

= Pomiar ciggly oraz sygnalizacja wartosci granicznych w stabilnych procesach
technologicznych we wszystkich gateziach przemystu, ze szczegolnym
uwzglednieniem nastepujgcych branz:
- Przemyst chemiczny: silne zasady/kwasy, tworzywa, przemyst celulozowo-

papierniczy

- Energetyka (np. oczyszczanie spalin), w przemyéle naftowym i gazowym
- Spalarnie odpadow

® Gospodarka wodno-$ciekowa
- Woda zasilajgca kociot i woda chtodzgca
- Wody naturalne i woda pitna
- Wszystkie przemystowe i komunalne oczyszczalnie Sciekow

Dopuszczenie ATEX, IECEx, FM, CSA, TIIS i NEPSI do pracy w strefach zagrozonych
wybuchem.
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Korzysci
= Niska obstugowosc i wysoka odporno$¢ mechaniczna dzieki diafragmie z duzym
pierscieniem z PTFE
— = Mozna uzywac przy ci$nieniu do 17 bar abs
y = Szklo o wysokiej odpornoéci na warunki procesowe rowniez na silne zasady (wersje
BAiBT)
= Szkto o wysokiej odpornosci na warunki procesowe w mediach zawierajgcych kwas
fluorowodorowy (wersja FA)
g = Media o niskiej przewodnosci (wersja AS)
‘ = Zintegrowany czujnik temperatury NTC30K (Memosens) do skutecznej
kompensacji temperatury; Pt100 lub Pt1000 dla czujnikéw analogowych
= Opcjonalnie wersja z zaporg jonowg, zapobiegajgca zatruciu elektrody referencyjnej

Endress+Hauser £Z.]
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[Kontynuacja ze strony tytutowej]

Zalety oferowane przez technologie Memosens

= Wysokie bezpieczenstwo procesu
= Wysokie bezpieczenstwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu
= Latwosc obstugi dzieki zapisaniu danych w elektronice czujnika

= Rejestracja danych diagnostycznych i ruchowych czujnika umozliwia planowanie obstugi prewencyjnej za pomocg programu
Memobase Plus CYZ71D



Orbisint CPS11D i CPS11

Budowa ukladu pomiarowego

Zasada pomiaru

Pomiar pH

Pomiar pH okresla kwasowos$¢ lub zasadowos¢ medium (cieczy). Po zanurzeniu elektrody szklanej w
badanym roztworze, na jej membranie pomiarowej wytwarza sie potencjat elektrochemiczny zalezny
od pH tego roztworu. Powstaje on w wyniku selektywnego wnikania jonéw H* do zewnetrznej
warstwy membrany. W takim miejscu tworzy sie graniczna warstwa elektrochemiczna o okreslonym
potencjale elektrycznym. Elektrode odniesienia stanowi wbudowany system referencyjny Ag/AgClL
Przetwornik pomiarowy mierzy powstatg réznice potencjatéw i na podstawie réwnania Nernsta
wyznacza wartos¢ pH.

Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:

s Elektroda pH CPS11D lub CPS11

® Przetwornik, np. Liquiline CM42, CM44x, Mycom S CPM153, Liquisys M CPM2x3

® Przewdd pomiarowy Memosens CYK10 dla czujnikéw Memosens lub CPK9 dla czujnikéw
analogowych

= Armatura zanurzeniowa, przeptywowa lub wysuwana, np. Cleanfit CPA871

A0025757

®

1 Przyktad uktadu pomiarowego do pomiaru pH

Armatura wysuwalna Cleanfit CPA871

Elektroda pH CPS11D

CYK10, przewéd pomiarowy do transmisji danych w technologii Memosens
Liquiline M CM42, przetwornik dwuprzewodowy dla stref zagrozonych wybuchem

DWW N =
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Orbisint CPS11D i CPS11

CPS11D - przesylanie i przetwarzanie danych
Komunikacja z przetwornikiem pomiarowym

Czujniki cyfrowe w technologii Memosens mogg wspotpracowac wylgcznie z przetwornikiem
wyposazonym w uktad wejsciowy systemu Memosens. Przetworniki przeznaczone dla czujnikéw
analogowych nie obstugujg cyfrowej transmisji danych.

Wewnetrzna pamiec¢ czujnikéw cyfrowych umozliwia przechowywanie danych uktadu pomiarowego
w czujniku. Sg to nastepujgce dane:
= Dane producenta

- Numer seryjny

- Kod zamoéwieniowy

- Data produkcji
= Dane kalibracyjne

- Data kalibracji

- Nachylenie charakterystyki kalibracyjnej w temperaturze 25 °C

- Punkt zerowy w temperaturze 25 °C

- Przesuniecie (offset) temperatury

- Liczba kalibracji

- Numer seryjny przetwornika uzywanego do wykonania ostatniej kalibracji
= Parametry robocze

- Zakres temperatury aplikacji

- Zakres wartosci pH

- Data pierwszego uruchomienia

- Maksymalna warto$¢ temperatury

- Czas pracy w skrajnie trudnych warunkach

- llo$¢ wykonanych sterylizacji

- Impedancja membrany szklanej

Dane wymienione powyzej mozna wyswietli¢ za pomocg Liquiline CM44x, CM42 i Memobase Plus
CYZ71D.

Niezawodnos¢

Trwatosé

Latwa obstuga

Czujniki w technice Memosens majg wbudowany modut elektroniki, ktéry umozliwia pamietanie

danych kalibracyjnych oraz innych informacji takich, jak catkowita ilo$¢ godzin pracy oraz czas pracy

w skrajnie trudnych warunkach. Po zainstalowaniu czujnika, jego dane sg automatycznie przesytane

do przetwornika i wykorzystywane do obliczania aktualnej wartosci pomiarowej. Przechowywanie

danych kalibracyjnych w pamieci czujnika umozliwia jego kalibracje poza punktem pomiarowym.

Dzieki temu:

= Kalibracja badz uruchomienie moga by¢ zrealizowane w warunkach laboratoryjnych (poprawa
jakosci kalibracji).

= Wstepnie skalibrowany czujnik moze wykonywa¢ pomiar natychmiast po zamontowaniu, w
wyniku czego znacznie zwigksza sie dyspozycyjnos$¢ punktu pomiarowego.

s Okresy miedzyobstugowe mozna okresla¢ w oparciu o dane robocze i kalibracyjne zapisane w
czujniku, co umozliwia prowadzenie odpowiedniej konserwacji profilaktyczne;j.

s Historie czujnika mozna zapisa¢ na zewnetrznych nosnikach danych i nastepnie analizowa¢ przy
pomocy odpowiednich programéw, np. Memobase Plus CYZ71D. W ten sposéb aktualne
wykorzystanie czujnika mozna uzalezni¢ od jego historii.

Integralnosé

Wysokie bezpieczenistwo danych dzieki cyfrowej transmisji sygnatu

W elektronice elektrody systemu Memosens , wartosci mierzone przetwarzane sg na postac cyfrowa i

transmitowane do przetwornika pomiarowego poprzez bezstykowe ztgcze indukcyjne. Dzigki temu:

s Automatycznie generowany jest komunikat btedu w przypadku uszkodzenia elektrody lub linii
sygnatowej

s Funkcja natychmiastowego wykrycia btedéw, zwieksza dyspozycyjnos$¢ punktu pomiarowego

Endress+Hauser



Orbisint CPS11D i CPS11

Bezpieczenstwo Pewnos¢ pomiaru i maksymalne bezpieczenstwo procesu

Technologia Memosens oparta na indukcyjnej bezstykowej transmisji sygnatu gwarantuje pewnos¢

pomiaru i maksymalne bezpieczenistwo procesu, oferujgc jednoczesnie nastepujace zalety:

= Wyeliminowanie wszystkich probleméw powodowanych przez wilgo¢.
- Zlacze wtykowe bez mozliwo$ci wystgpienia korozji na stykach.
- Nie ma mozliwosci aby wilgo¢ zafatszowata warto$ci mierzone.
- Mozliwo$¢ taczenia kabli pod woda

= Przetwornik jest izolowany galwanicznie od medium. Wyeliminowanie koniecznosci podtgczenia
symetrycznego wysokoimpedancyjnego, niesymetrycznego (dla pomiaru pH/redoks) lub
stosowania konwertera impedancji.

= Bezpieczenstwo elektromagnetyczne cyfrowej transmisji danych pomiarowych uzyskuje sie
poprzez odpowiednie ekranowanie linii przesytowych.

= [skrobezpieczna wktadka elektroniki dopuszcza prace w strefach zagrozonych wybuchem.

Wielkosci wejsciowe

Zmienne mierzone Wartos¢ pH
Temperatura
Zakres pomiarowy Elektroda w wersji AA (woda pitna/scieki), AS (woda zasilajgca kociot):
pH: 1..12
Temperatura: -15..80°C
Elektroda w wersji BA (dla proceséw technologicznych):
pH: 0..14
Temperatura: 0..135°C
Elektroda w wersji FA (dla mediéw zawierajgcych kwas fluorowodorowy):
pH: 0..10
Temperatura: 0..70°C

Elektroda w wersji BT z zaporg jonowa (dla chemikaliow, skruberéw, wody, przemystu celulozowego i
papierniczego, przemystu cukrowniczego):

pH: 0..14
Temperatura: 0..135°C

ﬂ Nalezy stosowac elektrody w warunkach procesowych zgodnych z podanymi zakresami.

Endress+Hauser 5



Orbisint CPS11D i CPS11

Warunki pracy: montaz

Zalecenia montazowe

Nie montowac elektrod w pozycji odwroconej (gtowicg do gory). Kat odchylenia pozycji montazowej
od poziomu musi wynosic co najmniej 15°. Mniejszy kat jest niedopuszczalny z uwagi na mozliwosc
utworzenia sie pecherza powietrza w obszarze kulistej membrany szklanej, prowadzacego do
przerwania kontaktu pomiedzy medium i wewnetrznym elektrolitem.

NOTYFIKACJA

Przed wkreceniem upewni¢ sie, Ze powierzchnie gwintéw elektrody i armatury sg czyste i

obracaja sie bez oporéw.

» Wkreci¢ elektrode w gwintowany otwor armatury (dokreca¢ palcami z sitg maks. 3 Nm)!
(Informacja obowigzuje tylko podczas montazu w armaturach Endress+Hauser.)

» Prosimy przestrzegac zalecenn montazowych zawartych w instrukcji obstugi stosowanej armatury.

A0024316

2 Montaz elektrody: kgt odchylenia pozycji montazowej od poziomu min. 15°

A Dozwolone pozycje montazowe
B Zabronione pozycje montazowe

Warunki pracy: sSrodowisko

Temperatura otoczenia

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia elektrody na skutek zamarzniecia.
» Czujnika nie wolno uzywac w temperaturze ponizej -15 °C.

Temperatura skladowania 0..50°C
Stopien ochrony IP 68: Gtowica przytgczeniowa ze ztgczemMemosens (10 m stupa wody, 25 °C, 45 dni, 1 mol
KCl)
IP 68: Gtowica przytgczeniowa ze ztgczem TOP 68, mozliwos¢ sterylizacji w autoklawach w
temp. do 135 °C (odpornos¢: 1 m stupa wody, 50 °C, 168 h)
IP 67: Glowica przytaczeniowa ze ztgczem GSA (zamkniete ztgcze wtykowe)

Endress+Hauser



Orbisint CPS11D i CPS11

Warunki pracy: proces

Temperatura procesu Wersja AA, AS: -15..80°C
Wersja BA, BT: 0..135°C
Wersja FA: 0..70°C
Cisnienie medium Wersja AA, AS, FA: 1...7bar (15 ... 101 psi)
(absolutne) Wersja BA, BT: 1..17 bar (15 ... 246 psi)
A\ PRZESTROGA

Wzrost ci$nienia wewnatrz czujnika w wyniku przedtuzonej pracy pod zwiekszonym cisnieniem

medium

Ryzyko obrazen na skutek pekniecia elektrody szklanej

» Unika¢ nadmiernego nagrzewania tych czujnikow przy stosowaniu dla mniejszego ci$nienia
procesowego lub przy ci$nieniu atmosferycznym.

» Podczas pracy z tymi czujnikami nalezy zaktadac okulary ochronne i odpowiednie rekawice.

Diagram obciazeniowy .
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3 Zaleznos¢ cisnienie-temperatura

A Wersja AA, AS

B Wersja BA, BT

C  Wersja FA

D Cisnienie atmosferyczne

Przewodno$¢ minimalna Wersja AA, BA, BT, FA: Min. 50 pS/cm (zapewniony minimalny przeptyw, ci$nienie i
medium temperatura muszg by¢ stabilne)

Wersja AS: Min. 0.1 pS/cm (armatura przeptywowa ze stali k.o. z uziemieniem;
zapewniony stabilny i minimalny przeptyw, ci$nienie i temperatura
muszg by¢ stabilne)

Zakres pH Wersja AA, AS: 1..12pH
Wersja BA, BT: 0..14pH
Wersja FA: 0..10pH
NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia elektrody
» Nie wolno stosowac elektrody w warunkach odbiegajgcych od wymienionych w specyfikacji!
Endress+Hauser 7



Orbisint CPS11D i CPS11

Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary _
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4 CPS11D z gtowicg Memosens i czujnikiem 5 CPS11D-7BTxx, z zaporq jonowq
temperatury 1 Glowica przytgczeniowa Memosens, Pg 13.5
1 Gtowica przytqczeniowa Memosens, Pg 13.5 2 O-ring z Viton z podktadkq oporowg
2 O-ring z Viton z podktadkq oporowq 3 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - uktad
3 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - uktad odniesienia odniesienia
4 Elektrolit zelowy "Advanced Gel" 4 Elektrolit zelowy "Advanced Gel"
5 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - pH 5 Zapora jonowa
6  Diafragma z PTFE 6  Elektroda odniesienia Ag/AgCl - pH
7 Szklana membrana pH 7 Diafragma z PTFE
8  Wbudowany czujnik temperatury NTC30K 8  Szklana membrana pH
9  Whbudowany czujnik temperatury NTC30K
8 Endress+Hauser



Orbisint CPS11D i CPS11

Konstrukcja, wymiary CPS11
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6  CPS11 z glowicq przytqczeniowq GSA 7 CPS11 z glowicqg TOP68 i czujnikiem temperatury

®

1 Glowica przytqczeniowa GSA, Pg 13.5 1 Glowica przytgczeniowa TOP68, Pg 13.5
2 O-ring z Vitonu z podktadkq oporowq 2 0O-ring z Vitonu z podktadkq oporowq
3 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - uktad 3 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - uktad odniesienia
odniesienia 4 Elektrolit zelowy "Advanced Gel"
4 Elektrolit zelowy "Advanced Gel" 5  Elektroda odniesienia Ag/AgCl - pH
5 Elektroda odniesienia Ag/AgCl - pH 6  Diafragma z PTFE
6  Diafragma z PTFE 7 Szklana membrana pH
7 Szklana membrana pH 8  Czujnik temperatury Pt100
Masa 0.1 kg (0.2 Ibs)
Materiaty Trzon elektrody: Szkto odpowiednie dla procesu

Szkta membran pH: Typ A, B, F
Elektroda odniesienia:Ag/AgCl

Diafragma: Diafragma w ksztalcie pierscienia - Teflon®, z mozliwoscig sterylizacji, nie
cytotoksyczna
Przytacze procesowe Pg13.5
Czujnik temperatury CPS11D: NTC30K
CPS11: Pt100, Pt1000
Glowica przytaczeniowa CPS11D: Gtowica przytgczeniowaMemosens (cyfrowa), bezkontaktowa transmisja
danych,
CPS11:
ESA: Gtowica przytaczeniowa z gwintem Pg 13,5, ztgcze TOP68 dla elektrod z

czujnikiem lub bez czujnika temperatury, 17 bar abs. - odporno$¢ cisnieniowa
liczona z trzykrotnym wspétczynnikiem bezpieczenstwa, wykonanie Ex

GSA: GSA Gtowica przytaczeniowa Pg 13.5 dla elektrod bez czujnika temperatury

Endress+Hauser



Orbisint CPS11D i CPS11

System referencyjny

Wersja AA, BA, FA:  Wewnetrzna elektroda metalowa Ag/AgCl z elektrolitem "Advanced Gel" 3 mol
KCl, wolny od AgCl

Wersja AS: Wewnetrzna elektroda metalowa Ag/AgCl z elektrolitem zelowym "Advanced
Gel", nasycony KCl (> 3 mol KCl) z pierscieniami solnymi, wolny od AgCl
ﬂ Wskaznikami zastosowania pierscieni solnych (statego zrédta KCI) w
statych warunkach procesowych (stabilna temperatura i przeptyw) sa:
= staly trend wzrostowy warto$ci pH (do zasadowych wartosci pH)
= ciggly spadkowy trend w punkcie zerowym (do kwasowych warto$ci
pH) nastepujacy po dopasowaniu podczas kalibracji
Wersja BT: Wewnetrzna elektroda metalowa Ag/AgCl z elektrolitem "Advanced Gel" 3 mol

KCl

Certyfikaty i dopuszczenia

Dopuszczenie Ex dla CPS11D

s ATEXII 1G ExiaIIC T3/T4/T6 Ga
s FM / CSA Class I Div. 2, w potgczeniu z przetwornikami Liquiline M CM42 i Mycom S CPM153

ﬂ Czujniki cyfrowe w wersji Ex w technologii Memosens sg oznaczone na gtowicy wtykowej
pomaranczowo-czerwonym pierscieniem.

Dopuszczenie Ex dla CPS11
(TOP68)

= ATEXII 1G ExiaIIC T3/T4/T6 Ga
= FM Class I Div. 2, w potaczeniu z przetwornikami Liquiline M CM42 i Mycom S CPM153

Biokompatybilnos¢ Certyfikat cytotoksycznosci zgodnie z:
USP 20009, rozdz. <88> (USP Class VI) dla diafragmy
Certyfikat TUV dla gtowic Odpornos¢ na ci$nienia do 16 bar wzgl. , przy zatozeniu wspétczynnika bezpieczenstwa o wartosci co

przylaczeniowych Memosens

najmniej trzykrotnej (3-krotna przecigzalnosc)

Certyfikat TUV dla gtowic Odporno$¢ na ci$nienia do 16 bar wzgl. , przy zatozeniu wspdétczynnika bezpieczenstwa o wartosci co
przylaczeniowych TOP68 najmniej trzykrotnej (3-krotna przecigzalnosc)
Kompatybilnosé Emisja zaktocen i odpornosé na zaktécenia zgodne z EN 61326: 2012

elektromagnetyczna CPS11D

Informacje dotyczace zamawiania

Strona internetowa
przyrzadu

www.endress.com/cps11d

www.endress.com/cps11

Konfigurator produktu

Dostepne opcje znajduja si¢ na stronie produktu po prawe;j.
1. Wybra¢ opcje 'Device support’, a nastepnie "Configure your selected product".
-~ W oddzielnym oknie otworzy sie konfigurator produktu.

2. Skonfigurowac produkt zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
-~ W ten sposob mozna otrzymac pelny kod zamoéwieniowy urzadzenia.

3. Wyeksportowac kod zaméwieniowy jako plik PDF lub Excel. W tym celu nalezy wybra¢
odpowiedni przycisk na gérze strony.

Zakres dostawy W zakres dostawy wchodza:
= Czujnik w wersji zgodnej z zamowieniem
= Karta katalogowa
10 Endress+Hauser



Orbisint CPS11D i CPS11

Akcesoria

W nastepnych rozdziatach opisano wazniejsze akcesoria dostepne w czasie wydania niniejszego
dokumentu. Informacje o akcesoriach, ktére nie zostaty wymienione w niniejszej publikacji
mozna uzyska¢ u regionalnych przedstawicieli firmy Endress+Hauser.

Armatury

Cleanfit CPA871

s Uniwersalna armatura wysuwalna dla gospodarki wodno-$ciekowej i przemystu chemicznego
= Do zastosowan ze standardowymi czujnikami 12 mm

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa871

Karta katalogowa TI01191C

Cleanfit CPA875

= Wysuwalna armatura procesowa dla aplikacji aseptycznych i higienicznych

= Stuzy do pomiaru w linii procesowej za pomocg standardowego czujnika 12 mm, czujniki pH,
redoks, tlenu

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa875

Karta katalogowa TI01168C

Cleanfit CPA472D

= Armatura wysuwalna o wysokiej odpornosci dla czujnikéw pH, ORP i innych czujnikow
przemystowych

s Wersja do pracy w ciezkich warunkach procesowych wykonana z odpowiednich materiatéw

= Praca w trybie recznym lub zdalnym ze sterowaniem pneumatycznym

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa472d

Karta katalogowa TI00403C

Cleanfit CPA450
= Reczna armatura wysuwalna do instalacji czujnikéw 120mm w zbiornikach i rurociggach
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa450

Karta katalogowa TI00183C

Cleanfit CPA471

= Kompaktowa armatura wysuwalna wykonana ze stali k.o., do montazu w zbiornikach i
rurociggach, do pracy w trybie recznym lub zdalnym ze sterowaniem pneumatycznym

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa471

Karta katalogowa TI00217C

Cleanfit CPA472

= Kompaktowa armatura wysuwalna z tworzywa sztucznego do montazu w zbiornikach i rurociggach
= Praca w trybie recznym lub zdalnym ze sterowaniem pneumatycznym

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa472

Karta katalogowa TI00223C

Cleanfit CPA473

= Armatura z mechanizmem wysuwania, ze stali kwasoodpornej, z zaworem kulowym
umozliwiajgcym pewne i niezawodne odciecie od procesu

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa473

Karta katalogowa TI00344C

Cleanfit CPA474

= Armatura z mechanizmem wysuwania, z tworzywa, z zaworem kulowym umozliwiajgcym pewne i
niezawodne odciecie od procesu

= Tworzenie kodu zamoéwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa474

Karta katalogowa TI00345C

Endress+Hauser
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Orbisint CPS11D i CPS11

Unifit CPA442

= Armatura montazowa do stosowania w przemysle spozywczym, farmaceutycznym i biotechnologii
= Posiada certyfikaty 3A i EHEDG

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa44?2

Karta katalogowa TI00306C

Dipfit CPA111

= Armatura zanurzeniowa i montazowa wykonana z tworzywa sztucznego dla otwartych i
zamknietych zbiornikow

= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpalll

Karta katalogowa TI00112C

Dipfit CPA140

= Armatura zanurzeniowa z kotnierzem do montazu elektrod pH/redoks w trudnych warunkach
procesowych

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpal40

Karta katalogowa TI00178C

Flowfit CPA240
s Armatura przeptywowa pH/redoks do pomiaru w trudnych warunkach procesowych
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpaZ40

Karta katalogowa TI00179C

Flowfit CPA250
s Armatura przeptywowa do pomiaru pH/redoks
s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpaz50

Karta katalogowa TIO0041C

Ecofit CPA640

= Zestaw zawierajgcy: adapter dla czujnikéw pH/redoks 120mm i przewdd czujnika ze ztgczem TOP
68

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpa640

Karta katalogowa TI00246C

Flexdip CYA112

s Armatura zanurzeniowa dla gospodarki wodno-$ciekowej

s Modutowy system uchwytéw do montazu czujnikéw i armatur w basenach, kanatach i zbiornikach
otwartych

s Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.pl.endress.com/cyall2

Karta katalogowa TI00432C

Roztwory wzorcowe/ Doktadny roztwér buforowy oferowany przez Endress+Hauser - CPY20

buforowe Roztwory buforowe wtérne sg kalibrowane wzorcami pierwotnymi PTB (Niemiecki Panstwowy
Instytut Fizyko-techniczny) oraz roztworami odniesienia NIST (Narodowego Instytutu Standaryzacji i
Technologii) zgodnie z norma DIN 19266 przez akredytowane laboratoria Miar i Wag DKD.
Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cpy20

Przewody pomiarowe Przewé6d pomiarowy CYK10 dla technologii Memosens

= Dla czujnikéw cyfrowych Memosens
= Tworzenie kodu zaméwieniowego na stronie produktu: www.endress.com/cyk10

Karta katalogowa Ti00118C

CPK9

s Przewdd pomiarowy z zarobionymi koncéwkami do podtgczenia czujnikéw analogowych z gtowicg
wtykowag TOP68

= Opcje wyboru zgodnie z kodem zaméwieniowym

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek pytar, prosimy bez o kontakt z lokalnym
przedstawicielem Endress+Hauser.
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http://www.endress.com/cyk10

Orbisint CPS11D i CPS11

CPK1
Dla elektrod pH/redoks z gtowicg wtykowg GSA

Dodatkowe informacje sg dostepne w lokalnym oddziale Endress+Hauser lub na stronie:
www.endress.com.

Endress+Hauser
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